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4a Wykaz przedmiotéow zwigzanych z prowadzong w uczelni dziatalnoscia

naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktérych przyporzadkowany

jest kierunek studiow

ECTS inzynieria mechaniczna

ECTS sztuki plastyczne i konserwacja dziet

ECTS inzynieria materiatowa

ECTS architektura i urbanistyka

Nazwa przedmiotu w é I |p/s ;::;;?1 egz | ECTS é
Fizyka techniczna 15 | 15 | 15 45 1 4 4 0 0 0
Rysunek odreczny 45 45 3 06 | 09 0 1,5
Geometria wykresina 15 15 30 2 1 1 0 0
Maszynoznawstwo 15 15 1 1 0 0 0
Rysunek techniczny 15 30 45 1 4 4 0 0 0
Techniki informacyjne 30 30 2 1,4 0,6 0 0
Mechanika ogdlna 30 | 15 45 1 4 4 0 0 0
Modelowanie 3D 15 15 1 0,7 0,3 0 0
Rysunek odreczny 45 45 3 0,6 0,9 0 1,5
Podstawy projektowania form przemystowych 15 30 45 1 4 3,6 0,4 0 0
Materiatoznawstwo 30 15 45 1 4 2 0 2 0
Tworzywa sztuczne i kompozyty 15 15 30 2 1 0 1 0
Chemia techniczna 15 15 30 2 1 0 1 0
Techniki wytwarzania, Techniques of production 45 45 1 4 2 0 P 0
Podstawy normalizacji i innowacje 15 15 1 1 0 0 0
Rysunek odreczny 45 45 3 0,75 | 1,05 0 1,2
Podstawy projektowania form przemystowych 30 30 2 1,8 0,2 0 0
Metrologia | 15 | 15 30 2 2 0 0 0
Techniki wytwarzania, Techniques of production 30 30 P 1 0 1 0
Projektowanie mechatroniczne 15 15 30 P 1 0 1 0
Sztuka, przemyst, patenty - interdyscyplinarnos¢ wzornictwa 15 | 15 30 1 3 0,6 09 [ 06 | 09
Wytrzymato$¢ materiatow 30 | 15 45 1 4 4 0 0 0
Nanomateriaty 15 30 45 3 1,5 | 03 | 1,2 0
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Praktyczne i teoretyczne zagadnienia wytwarzania struktur 45

kompozytowych do ksztattowania cech wizualnych 15 30 3 1,5 03 | 1,2 0
Podstawy grafiki komputerowej rastrowej 15 15 1 0 1 0 0
Podstawy grafiki komputerowej wektorowej 15 is 1 0 1 0 0
Ochrona wtasnosci intelektualnej 15 15 1 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
Dziatania wizualne 2D - malarstwo 30 30 2 04 08 0 0,8
Dziatania wizualne 3D - rzezba 30 30 D) 0,4 0,8 0 0,8
Rysunek odreczny 45 45 3 0,75 | 1,05 0 1,2
Metrologia Il, Metrology 15 30 45 1 4 4 0 0 0
Mechanika ptynéw 15 | 15 | 15 45 3 3 0 0 0
Wzornictwo przemystowe i unikatowe 15 | 15 30 1 3 1,2 0,6 1,2 0
Podstawy konstrukcji maszyn 30 15 45 1 4 28 0 1,2 0
Modelowanie i budowa maszyn 15 15 30 D) P 0 0 0
Jezyk obey 30 30 2 1 |06 |02]02
Praktyka zawodowa 0 4 2,4 16 0 0
:::;:V%Lalrjakrﬁg\puterowych systemdw konstruowania i 15 15 1 1 0 0 0
zP;:j’gI;:)c:A\:«ga}nie miejsc uzytecznosci pulicznej / aktywnosci 15 15 30 ) ) 0 0 0
Modelowanie proceséw przygotowania produkcji 30 30 2 2 0 0 0
Komputerowy zapis konstrukcji 15 15 1 1 0 0 0
Projektowanie wnetrz 15 15 30 2 1,4 0,6 0 0
Techniki komputerowe w projektowaniu 30 30 2 0 1,4 0 0,6
Termodynamika 15 15 30 2 2 0 0 0
Komputerowe wspomaganie projektowania 15 15 1 0,8 0,2 0 0
Standardy dostepnosci w projektowaniu 15 15 30 2 2 0 0 0
Podstawy elektroniki i elektrotechniki 15 15 30 2 2 0 0 0
Projektowanie przestrzenne 30 30 2 0 1 0 1
Komputerowe wspomaganie proceséw technologicznych 15 15 30 ) 14 0 0,6 0
Badania nieniszczace 15 15 30 2 0,6 0 1,4 0
clementam wiomicons prempsowege |18 | 30 21 [0 | oo B
Technologia budowy maszyn 15 15 30 1 3 3 0 0 0
Projektowanie specjalistyczne | - projektowanie mebla 15 15 1 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
Wspétrzednosciowa technika pomiarowa 15 15 30 2 2 0 0 0
Podstawy projektowania proceséw obrdbki plastycznej 15 15 30 2 2 0 0 0
Komputerowe metody projektowania obrobki plastycznej 15 15 30 2 2 0 0 0
Metody komputerowe w mechanice 15 15 | 15 45 3 3 0 0 0
Zaawansowane systemy CAD 15 15 | 15 45 3 3 0 0 0
Projektowanie specjalistyczne | - projektowanie mebla 15 15 1 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25

Automatyzacja w systemach CAD 15 15 30 2 2 0 0 0
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Zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu 15 | 15 30 1 3 2,1 0,9 0 0
Podstawy techniki komunikacji wizualnej 15 15 1 0 0,7 0 0,3
Grafika komputerowa 15 30 45 3 0.6 24 0 0
Towaroznawstwo materiatéw niemetalowych 15 15 30 2 0 0 2 0
Projektowanie produktu 15 | 30 45 3 0.9 12 | 09 0
Inzynieria jakosci 15 15 30 2 2 0 0 0
Praca przejSciowa 15 15 1 0.7 03 0 0
Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD / 15 15 30 2 14 0 0,6 0
CAM
Obrabiarki sterowane numerycznie 15 15 30 2 2 0 0 0
Zaawansowane technologie wytwarzania nowych wzoréw 15 30 45 1 4 28 0 12 0
przemystowych
Projelftowanie specjalistyczne Il - projektowanie urzadzen 15 15 1 0,7 03 0 0
technicznych
Podstawy inzynierii odwrotnej w wytwarzaniu nowych wzoréw 15 15 | 15 45 3 3 0 0 0
przemystowych
Kryteria bezpieczeristwa w wytwarzaniu urzadzen przemystowych | 15 15 30 2 2 0 0 0
Wprowadzenie do technik komunikacji wizualnej 15 15 30 2 0 1,2 0 0,8
Zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urzadzen 15 | 15 30 2 1,4 0,6 0 0
Zaaw;imsowane metody modelowania i wizualizacji urzadzen 15 15 1 1 0 0 0
technicznych
Technologie szybkiego prototypowania 15 15 30 1 3 3 0 0 0
Technologie wykoriczeniowe w wzornictwie przemystowym 15 15 30 2 1 0 1 0
Zintegrowane systemy projektowania 15 15 | 15 45 3 3 0 0 0
Projektowanie komunikacji wizualnej 15 15 30 2 0 12 0 08
Podstawy inzynierii odwrotnej w projektowaniu nowych wzoréw 15 15 | 15 45 3 3 0 0 0
przemystowych
Kryteria bezpieczeristwa w projektowaniu urzadzen 15 15 30 2 2 0 0 0
przemystowych
Projektowanie specjalistyczne Il - projektowanie urzadzen 15 15 1 07 03 0 0
technicznych ! !
Makietowanie i budowa modeli fizycznych 15 15 1 0,5 0,5 0 0
Zawansowane zagadnienia w projektowaniu form 30 30 2 14 0,6 0 0
przemystowych
Etyka zawodu inzyniera wzornictwa 15 15 1 05 0.5 0 0
Inzynieria powierzchni 15 15 30 3 09 0 21 0
1 ’ ’
Podstawy dziatan wizualnych 15 | 15 30 1 3 15 15 0 0
Fotografia i cyfrowa obrébka obrazu 15 15 30 3 0 21 0 0.9
Praca dyplomowa 0 15 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75
Seminarium dyplomowe 30 30 2 14 06 0 0
Suma IWP 795 | 165 | 690 | 495 | 2145 | 15 | 178 | 108,45 | 29,55 | 25,15 | 14,85
765 | 165 | 705 | 510 2145 15 178 | 105,15 | 33,65 | 23,45 | 15,75

Suma PFP
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Udziat procentowy dyscyplin

WP 51,6% | 14,1% | 12,0% | 7,1%
PFP 50,1% | 16,0% | 11,2% | 7,5%
2 s [
8 |z2| 2|8
= C © c
© N N = @
< @ @ [} o
S | 28| = 5
E |28 E =
© S c © 5
3 |27 ¢ £
s |pd| = o
e (28| g |a
-~
i pr] E




